MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 649 DE 17 DE MAIO DE 2022

O REITORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO DE JANEIRO, nomeada nos termos da Portaria N° 542, de 03 de maio de 2022, publicada no DOU
de 05 de maio de 2022, no uso de suas atribui¢cdes regimentais e tendo em vista o disposto no processo
eletrdnico n2 23274.000139/2022-85, resolve:

Art. 19 Designar NATHALIE FONSECA MACHADO, matricula SIAPE n?2 2290468, CPF n2
11510126708, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade do Quadro Permanente do Instituto
Federal do Rio de Janeiro, para a funcdo de Prefeito, cddigo FG.1, subordinada a Diretoria de
Administragao do Campus Volta Redonda;

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

ALESSANDRA CIAMBARELLA PAULON
Reitora Substituta

Publicar em D.O.U.
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